Managementsystem

in Ubereinstimmung mit dem Standard
DIN ISO 45001:2018

Es wird bescheinigt, dass die Organisation

Mitsubishi Chemical Europe GmbH

Semiconductor Solutions
Schiessstrafle 47
40549 Diisseldorf

ein SGA-Managementsystem fiir die nachstehend gelisteten Standotte fiir den
folgenden Geltungsbereich unter Beriicksichtigung des IAF MD *anwendet:
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siehe Anlage

In das Managementsystem eingeschlossene Standorte:

siehe Anlage

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten.
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Zertifizierungsentscheidung am: 13.05.2024

Zertifizierungszeitraum: 13.05.2024 — 31.12.2026 « DAleEiChe

Letzte Anderung: 11.06.2024 Akkreditierungsstelle

D-ZM-16001-01-00
th Ble
Zertifizierungsstelle ' I c G

Chemnitz, den 11.06.2024
Zertifizierung

ICG Zertifizierung GmbH Wildparkstrae 3 09247 Chemnitz



-
<
X
LL
-
o
LU
N

Seite 2 von 2

Managementsystem

in Ubereinstimmung mit dem Standard
DIN ISO 45001:2018

In das Managementsystem standortbezogener
eingeschlossene Standorte: Geltungsbereich:
Schiessstrafle 47 Firmensitz

40549 Diisseldorf

Technische Dienstleistungen an

Siemensstrafle 1 Anlagenteilen:
1679 Asper

71079 ASperg Thermisches Beschichten und

Kunzer Marktweg 7 Dinnfilmbeschichtungen,

01468 Moritzburg Oberflachenbehandlung, High-
End-Reinigung, Aufarbeitung,

Reiner-Lemoine-Allee 3 Montage und Priifung

06766 Bitterfeld-Wolfen / OT

Thalheim

Teinacher Strafle 35

71634 Ludwigsburg
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